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如果要等你，我會在山裡等	 

這座山雲霧縹緲，綠意蔥龍	 

你將隨著沒說出的蜿蜒心意，	 

在溪的源頭遇見我	 

如果要等你，我會在筆尖上等，	 

一次想念就往筆芯劃一刀，將毛毛躁躁的回憶修剪	 

你將順著潦草的筆劃，	 

在未完成的字句中找到我	 

如果能等你，我會在屋頂上等，	 

沙塵遮掩了視線，風雪早已淹沒一切	 

你是否看的見在屋頂上快熄滅的火炬	 

在還未凍僵以前...	 

如果還要等你，我會在鼻尖上等，	 

在落葉的氣息輕拍著我的肩時才會想起	 

一切就像是熬夜與暴飲暴食後，隔天長出的黑頭粉刺	 

在我們相見以前，將他們輕輕的拔除 

作品名稱	 如果等你	 

作品說明	 KOH蝕刻矽基板後形成金字塔形貌，再用CsCl island lithography技術長出結構，並鍍金以
量測表面增強拉曼散射光譜	 

CsCl island lithography technique is applied on KOH etched Si substrate.  Au is then coated 
on the specimen to enhance the surface-enhanced Raman spectroscopy.	 

參賽者姓名	 劉承昀，趙柏凱，薛承輝	 
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